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Optickd soustave pFistroje pro &teni zdznamu z mikrofilmd

Vynélez se tykd optické soustavy p¥istroje pro dteni zdznamu z mikrofilmi, tvoiené
osvétlovaci soustavou, sloZenou gze svételného zdroje a kondenzoru a zobrezovaci sousta-

vou, sloZenou z objektivu a stinftka,

v sou&a'.sné dobd jsou piﬁ;trojo pro &teni mikrozdznaml konstrukéné YeSeny tak, Ze vy~
chézejl ze dvou principld optického zvEtdovdni transparentnich mikrozdznami, Je to princip
promitén{ na stinftka, to je na rizné druhy matnic nebo projekdnich ploch a princip zvétSo-
vacl lupy, Pri{stroje, vyufivajici principu promitdni na stinitko vytvdfej{ svym charakte-
rem ¥adu pﬁstroaﬁ dobrfch zobrazovacich kvalit, avidak rozmérové Jsou velké, vyrobnd
nékladné a jsou zpravidla zdvislé na elektrické siti, P¥istroje na principu zvétsoveci lu=
‘PY.Jsou sice rozmdrové malé a vyrobnd nenékladné, aviak Jejich zobrazovaci kvalita nebyvd
dokonald, takie neskytaji moﬁnost‘dlouhodobého Steni, Soudasnd neumoinuji pozorovéni obra=-
gu zégnamu ob¥ma olima a nedosahuj{ pot¥ebného zvéideni, takie takové pFistroje mohou slou-
%it pouze jako pomooné &teci prostredky. Ddle Jjsou znémé konstrukce Stecich pFistrojd, kte-
ré Feii problém mobility a nadmdrné velikosti formou sklddacich kuf¥fkovich pFistroji, Je~
jich poFizovaci ndklady jsou viak vysSi ne¥ u klasickych p¥istrojl, Jsou vé&tiinou konstruke-
End sloZitdjsi, anif dy dyl zcela vyFesSen prodlém jejich rozmérmosti pii provozu,.

Vznikl tedy pofadevek navrhnout takovou optickou soustavu piistroje pro Steni mikro-
géznaml, kterd by umofnila zkonstruovat rozmérovd _maly" pPistroj a kterfy by mél nizké vy-
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" robni nékledy, byl nezévisly ne elektrické siti a dosahoval dobrou kvalitu reprodukovaného

obrazu.

Tento kol Fedi predmdt vyndleszu, kterym je optickd soustave pFistroje pro Steni gé«-
znamu z mikrofilmu, tvo¥end osvétlovaci soustavou; gloZenou ze svdtelného zdroje a konden-
zoru & zobrazovaci soustavou, sloZenou z objektivu a stinitka, jeJ{f podstata vyndlezu spo-
8ivd v tom, ¥e proti stinitku, opatieného odraznou vratvou, je mimo funkdni I4st zobrazo-
vaciho svitelného svazku, vychdzejiciho z promftacfho objektivu, um{sténo duté zrcadlo,

Takto vyFeXend optickd soustava Steocifho p¥istroje umo!nude minimdln{ rozméry vlastni
skiing, S{m¥ Je podstatnd sniZena i jeho véha. Vyrobni néklady celého p¥istroje jsou po-
‘mdrné nizké, phestole vykazuje zvéiSeni momého pole af 21x a kvalitou zobrazen{ se bl{¥{
klasickym Etecim pF¥istrojim, i kdy¥ je osazen zdrojem svitla o vykonu 2,5 V/0,3 A,

P¥{kladné provedeni predmétu vyndlezu je schematicky znédzornéno na p¥iloZeném vykresu,
z ndho¥ vyplyvé, Ze optickd sousteva je tvoPena na optické ose 0 uloZenou promitaci Zd-
» Dromitacim objektivem 2 a stinitkem 1y JehoZ povrch je opat¥en
bilou odraznou vrstvou, Ddle je tato optickd soustave tvorena sférickym dutym zrcadlem 3
zhruba soubd#né ulofenym se stinftkem 1, visi ndmu¥ je pFivrdceno svou dutou stranou, Toto
duté zrcadlo 3 je uloZeno mimo zobrazovaci s_vé}‘elni avagek 4, kter§y vychds{ 'z promitact %é-
rovky 3 a po soustfed¥ni kondenzorem 6§ zobrazuje prost¥ednictvim promitactho objektivu 2
predlohu 7, uloZenou v rovind filmu, Obraz, vytvoFen§ na odrazné ploBe stinitka 1 Je pak
oima 8 pozorovén prostiedniotvim sférického dutého zrcadla 2 Jako zvétieny virtudlni
obraz, ktery j)i":l své povaze presahuje obrysy nenagnadené sk¥ind p¥istroje, jef je sloZena
ze dvou skofepin, jejich#f dutiny jsou opatFeny tvarovymi vystupky a prohloubeninami, ne-
soucimi jednotlivé komponenty jako kup¥., elektriocky zdroj, vypina&, gaostPovaci mecha-

rovkou 5, kondenzorem 6

nismus a odnici,

Popsany 8tec{ piistroj je vhodny ke Sten{ zdznamd z f£ilmového péeu, zvl4§té pak zdzna-
mi ve form$ mikrofildf,

PREDMET VYNLLEZU

Optické soustava pifstroje pro &teni zdznaml z mikrofilmi, tvorend osvitlovact
soustavou, loﬁenou ze svételného zdroje a kondenzoru a zobragovact soustavou, sloZenou
objektivu a stinitka, vyznadujfof se tim, ¥e proti stinftku (1), opat¥enému odraznou
vrstvou, je mimo funkdn{ ¥4st zobrazovaciho evételnsho sveszku (4), vychészejiciho 2 pro=
mitacfho objektivu (2), umisf&no duté zrocadlo (3).
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